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플라즈마 공정 설비용 코팅기재의 부식촉진 장치 
및 이를 이용한 신뢰성 시험방법
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 기술개요

Ÿ 플라즈마 공정 설비용 코팅기재의 부식촉진 장치 및 이를 이용한 신뢰성 시험방법

Ÿ 활용처 : 반도체

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ 코팅기재의 수명을 예측하여 코팅기재를 교체해야 
하나, 현재까지는 짧은 시간내에 코팅기재의 부식성을 
예측할 수 있는 부식가속장치 및 신뢰성을 시험할 수 
있는 시험방법이 없어 코팅기재의 특성을 예측하기 
어려운 문제점이 있음

Ÿ 코팅기재의 플라즈마 및 열에 대한 부식성을 예측할 
수 없어서 정상적인 코팅기재를 불필요하게 교체해야 
하는 문제점이 있음

Ÿ 코팅기재의 짧은 시간 내 부식 및 부식특성을 용이하게 
측정할 수 있음

Ÿ 탈기체 저감 및 오염입자 발생을 저감할 수 있는 
코팅조건을 찾을 수 있음

Ÿ 탈기체 발생이 적고 오염입자 발생을 저감할 수 있는 
코팅성분을 선택할 수 있음

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ 코팅기재를 부식시킬 수 있는 부식촉진부를 포함하여, 
코팅기재를 짧은 시간 내에 부식시킬 수 있으며, 이에 
따른 오염입자 발생량을 측정함으로써, 상기 코팅기재의 
부식특성을 용이하게 측정할 수 있음

Ÿ 조각샘플로 코팅기재를 준비하여 플라즈마와 열 부식 
환경에서 탈기체 발생정도와 오염입자발생 정도를 
성분별로 비교평가함
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